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VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO
WAFER

Certificación: NO
Norma: AWWA C515
Prueba: Prueba hidrostática de fábrica a
450 psi
Temperatura: 0 °C a 100 °C
Presión de trabajo: 300 psi
Superficie: Revestimiento epóxico según
RAL3000

Válvula


